
































专利名称(译) 有机EL面板及其制造方法

公开(公告)号 CN103190201A 公开(公告)日 2013-07-03

申请号 CN201280003523.0 申请日 2012-01-12

[标]申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日本有机雷特显示器

[标]发明人 宫泽和利

发明人 宫泽和利

IPC分类号 H05B33/10 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/22 H05B33/26

CPC分类号 H01L27/3244 H01L2251/568

代理人(译) 张劲松

优先权 2011045014 2011-03-02 JP

其他公开文献 CN103190201B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明能够以迅速简便的方法防止在像素电极的欠缺部中的局部亮度的
降低。本发明提供一种有机EL面板的制造方法，该有机EL面板包括薄膜
晶体管面板和有机EL元件，该有机EL元件呈矩阵状配置在所述薄膜晶体
管面板的表面上，并且具有像素电极、配置在所述像素电极上的有机功
能层以及配置在所述有机功能层上的对置电极。该方法包括如下工序：
准备所述薄膜晶体管面板的工序、在所述薄膜晶体管面板的表面上形成
所述像素电极的图案的工序、检测所述薄膜晶体管面板的表面所露出的
像素电极的欠缺部的工序；将激光照射到从所述像素电极的欠缺部露出
的所述薄膜晶体管面板的表面，从而使所述薄膜晶体管面板的表面粗糙
化的工序；在所述像素电极上和从所述像素电极的欠缺部露出的所述薄
膜晶体管面板的表面上形成有机功能层的工序；以及在所述有机功能层
上形成对置电极的工序。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f3ec8ca8-1594-4d4f-a911-4877e458708a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046757603/publication/CN103190201A?q=CN103190201A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103190201A

